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摘要(译)

本发明提供一种OLED显示装置及其制造方法，显示面板和显示装置，该
方法包括：提供具有阳极层和空穴注入层的基板;提供第一模塑基板和第
二模塑基板，第一模腔基板形成在第一模塑基板上，第二模腔基板通过
微机械电子系统技术形成在第二模塑基板上，其中第一模腔体配置用于
制备与所述像素单元的子像素对应的空穴传输层，所述第二空腔块用于
制备与所述像素单元的子像素对应的有机发光层;通过浸泡技术用空穴传
输材料（13）的溶液填充第一空腔块，固化以获得空穴传输层，并通过
浸泡技术用有机发光材料的溶液填充第二空腔块，固化以获得有机发光
层;将第一空腔块中的空穴传输层和第二空腔块中的有机发光层依次通过
转移载体转移到基板上;在上述操作之后，在基板上形成电子传输层，电
子注入层和阴极层。
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